NGB - 0224 - Technische Anderungen vorbehalten.

Technische Daten

NETZSCH

DIL 402 Expedis® Supreme, Supreme HT und Select

Aufbau
Ofen

Heizraten

Kihlsysteme

Probenhaltersysteme

Probendimensionen

Automatische Detektion
der Probenlange

Wegaufnehmersystem

Temperaturgenauigkeit/
-prazision/-auflésung

Thermische Stabilitat (isotherm)

Temperaturkalibrierung
Messbereich

AL Auflosung

AL/L, Prazision
AL/L, Richtigkeit

Kraftbereich (an der Probe)

Kraftregelung

Kraftauflésung
Gasatmosphare

Gasregelung

Oxygen Trap System (OTS®)

Software

Schubstangen-Dilatometer, Einzel- oder Doppelsystem
Verschiedene austauschbare Typen (bei Supreme HT teilweise Gber
Adapter): Stahl, Kupfer, SiO,, SiC, Grafit (Supreme-Version)
Abhangig vom Ofentyp:

= Stahl, Kupfer, Quarzglas, Siliziumkarbid: 0,001 ... 50 K/min

= Grafit: 0,001 ... 100 K/min

Abhangig vom Ofentyp: Vortex, FlUssigstickstoff, Luftkompressor

Si0,, AL,O,, Grafit (Supreme-Version), austauschbar

Alle Probenhaltersysteme sind erhaltlich als:

= Einzelsystem (ein FUhlstempel)

= System mit zwei Flhlstempeln im Doppel- oder Differenzmodus
= Al,O,-Zugprobenhalterung*

SiO,- und Al O,-Probenhalter sind als Rohr- oder
Stabprobenhalterungen lieferbar

Max. Probenlange: 52 mm (Grafitofen: 25 mm)
Durchmesser (Einzelprobenhalter): Standard 12 mm, optional 19 mm
Durchmesser (Doppelprobenhalter): 8 mm

Ja
NanoEye
1K/0,1K/0,001K

+0,02K
= Ldngenanderungsmethode durch Verwendung von Referenzmetallen
= ¢-DTA® (optional fur Select-Version; inkl. endo-/exotherme Effekte)

+ 25000 um (Supreme)

+ 10000 pum (Select)

0,1 nm (Supreme)

1 nm (Select)

0,001 %, absoluter Wert

0,002 %, absoluter Wert

10 mN ... 3 N (gultig fur Druck- und Zugkraft in Abhangigkeit
vom Probenhalter)

Supreme: verschiedene Optionen, inkl. Kraftmodulation

Select: Modi pro Segment einstellbar (konstante Kraft, Rampen)
0,001 mN

Inert, oxidierend**, reduzierend, Vakuum

MFC

= Standard: 1 x Schutzgas

= Optional: 1 x Schutzgas, 2 x Spulgase

Optional

Windows 7 32/64 bit Professional®, Enterprise® und Ultimate®,
Windows 8.1 Pro® und Enterprise® Windows 10 Pro® und Enterprise®

* Bitte beachten Sie, dass die Zugprobenhalterung Einfluss auf das Rauschverhalten und bei Messungen mit dem Kupferofen auf dessen

Temperaturbereich haben kann.

** Grafit-Ofen: Messungen in oxidierender Atmosphare bis 1680 °C bei Nutzung eines speziellen Schutzrohres



Konfigurationen NETZSCH

Parameter Supreme Select Supreme HT
Max. Temperaturbereich -180°C...2000°C  -180°C... 1600 °C (-180°C)" ..
' RT ... 2800°C

50 mm 20 mm 50 mm

Messbereich (+ 25000 um)

(= 10000 um) (25000 pum)
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AL Aufldsung (Uber den gesamten

Messbereich) 0,7 nm 1 nm 0,Tnm

Doppelofenschlitten [ | [ | N/A
Motorisierte Ofenbewegung O O |
Vakuumdichter Aufbau [ | [ |
Automatischlei:/tzliyai?rungssystem 0 . 0

Massendurchflussregler (MFC) — einzeln/
dreifach m/O m/C /O
Erhaltliche Kihleinrichtungen Vortex, LN, Vortex, LN, Vortex, LN,
Elektrische Temperierung der Messzelle [ | [ | [ |
Kraftdanderung (Rampe, Stufe,

bei jedem neuen Segment) - - .
KraftmoduIatki)ci)Sn1(l;r§)quenzbereich - 0 -

Einzel-/Doppel-DIL m/O m/O /O
Automatische Probenlangendetektion [ | | [ |
Erweichungspunkterkennung | | |
Density Determinaiton | O ]

c-DTA® | U [ T

RCS (ratenkontrolliertes Sintern) [ | O [ |
Identify [ | O |
Emissionsgasanalyse (Kopplung mit = . =

QMS und/oder FT-IR) — fur SiC-Ofen

*  DIL 402 Expedis® Supreme HT mit Adapter fur Standardéfen

** Nicht Gber 2000 °C, nur im Thermoelementbetrieb

[ | In Standardkonfiguration enthalten
O Optional erhaltlich
N/A  Nicht zutreffend

Beide Gerateversionen arbeiten auf der Basis von

DIN 51045, ASTM E228, ASTM D696 oder DIN EN 821.



